Zał. nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Stołowy elektronowy mikroskop skaningowy
1. Instrument musi charakteryzować się kompaktową budową. Masa urządzenia nie może przekraczać 60 kg.

2. System musi zawierać wszystkie niezbędne połączenia i elementy gwarantujące jego pełną funkcjonalność

3. Mikroskop powinien być wyposażony w działo elektronowe z emisją elektronów z katody CeB6  o średniej żywotności nie mniejszej niż 1500 godzin pracy. 
4. Mikroskop powinien być wyposażony w port USB do zapisu zdjęć.

5. Mikroskop powinien umożliwiać podłączenie do sieci komputerowej, zapis zdjęć na dowolnym komputerze podłączonym do sieci oraz sterowanie funkcjami mikroskopu z poziomu komputerów podłączonych do sieci.
6.   Czas potrzebny na uzyskanie obrazu elektronowego liczony od momentu włożenia   preparatu do komory nie powinien być dłuższy niż 30 sekund

7. Mikroskop musi być wyposażony w czterosegmentowy detektor do bezpośredniej detekcji elektronów wstecznie rozproszonych BSE w trybach: full, topograficznym A, topograficznym B.
8. Mikroskop musi być wyposażony w detektor elektronów wtórnych SE.

9. Wyposażenie w postaci uchwytu do zgładów metalograficznych o średnicy do 32mm

10. Mikroskop powinien umożliwiać pracę przy napięciu przyspieszającym w zakresie co najmniej: od 5kV do 15kV z krokiem regulacji co 0,1kV.
11. Mikroskop powinien być wyposażony w dwa kolorowe monitory LCD 19’’.
12. System mikroskopu musi umożliwiać cyfrowy zapis obrazów mikroskopowych z rozdzielczością nie mniejszą niż 2048 x 2048 pikseli.
13. Mikroskop powinien umożliwiać uzyskiwanie obrazów elektronowych w powiększeniach min. 150 000x

14. Mikroskop powinien umożliwiać dodatkowy zoom cyfrowy zdjęć elektronowych w zakresie do co najmniej 12x.

15. Przesuwy preparatu X i Y powinny być całkowicie zmotoryzowane i sterowane z głównego interfejsu graficznego użytkownika mikroskopu. Przesuwy te powinny być zintegrowane z obrazem z kamery CCD, tak aby w trybie elektronowym była możliwość automatycznego przesunięcia preparatu w miejsce wskazane na obrazie optycznym.
16. W mikroskopie musi istnieć możliwość wykonywania kolorowych zdjęć optycznych z kamery CCD z możliwością powiększenia do co najmniej 135x.
17. System sterowania mikroskopem powinien zawierać funkcje automatycznego ustawiania ostrości, jasności, kontrastu.
18. System sterowania mikroskopem powinien zawierać funkcję korekcji astygmatyzmu.

19. Układ próżniowy mikroskopu powinien być bezolejowy oraz sterowany w sposób całkowicie automatyczny.

20. System powinien być wyposażony w detektor do mikroanalizy pierwiastkowej EDS który będzie zamontowany w obudowie mikroskopu.

21. Powierzchnia aktywna detektora EDS powinna wynosić minimum 25mm2.

22. System powinien być wyposażony w oprogramowanie do analizy EDS w postaci analizy punktowej, i średniej z obszaru.

23. Powinna istnieć możliwość doposażenia mikroskopu o biblioteki funkcji sterujących pracą mikroskopu, możliwych do wykorzystania z poziomu programów pisanych w językach C++ oraz Python.

24. Powinna istnieć możliwość rozbudowy mikroskopu o stolik z automatycznym pochyłem i obrotem.

25. W zestawie stoliki mikroskopowe 100 szt. oraz krążki węglowe 100 szt., pęseta do stolików mikroskopowych, klej węglowy do mocowania preparatów.
26. Gwarancja na mikroskop – 12 miesięcy.
27. Gwarancja na źródło CeB6 – 36 miesięcy.
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